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	报告期内，公司共召开股东会3次，召开董事会6次，本人均亲自出席了会议，就公司股东会、董事会审议的各项
	2、出席董事会专门委员会会议的情况
	2025年度，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了6次审计委员会会议、1次
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